
今
昔

い
ま
む
か
し

技術の日立8

１
９
４
１（
昭
和
16
）年
、
日
立
初
の
透
過
形
電
子
顕
微
鏡
Ｈ
Ｕ-

１
形
が
誕
生
。
２
ｍ
あ
ま
り
の
顕
微
鏡

を
横
置
き
し
た
Ｈ
Ｕ-

１
形
は
振
動
に
弱
く
、
こ
れ
を
縦
形
に
改
良
し
た
の
が
Ｈ
Ｕ-

２
形
だ
。
透
過
形

電
子
顕
微
鏡
は
試
料
に
電
子
ビ
ー
ム
を
当
て
、
試
料
を
透
過
し
て
き
た
電
子
を
拡
大
し
て
像
を
得
る
。

電
子
ビ
ー
ム
の
加
速
電
圧
が
高
い
ほ
ど
分
解
能
も
、
試
料
の
透
過
能
も
高
く
、
厚
い
試
料
で
も
高
解

像
度
で
観
察
で
き
る
。
Ｈ
Ｆ-

３
３
０
０
形
は
高
輝
度
の
冷
陰
極
電
界
放
出
電
子
銃
と
３
０
０
kV
の
高

加
速
電
圧
を
組
み
合
わ
せ
、
原
子
レ
ベ
ル
で
の
安
定
的
な
超
高
分
解
能
観
察（
０
・
１nm
）を
実
現
し
た
。
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倍率

昔
HU-2形 透過形電子顕微鏡

1942年

HF-3300形 
電界放出形透過電子顕微鏡　

2007年
今

株式会社日立ハイテクノロジーズ　電子顕微鏡
http://www.hitachi-hitec.com/em/

電
子
顕
微
鏡

20nm

1µ

半導体基板の膜層の画像

酸化亜鉛粒子の画像
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